FUERZA AEREA
DIRECCION DE DESARROLLO AEROESPACIAL

ESPECIFICACIONES APA PARA LA PRESENTACION DEL POSTER DE LOS PROYECTOS
PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE “INGENIOS MILITARES AEROESPACIALES 2021”

El tamafo del poster debe ser de 120 cm de alto por 80 cm de ancho.

TITULO

Debe reflejar con exactiud el tema del estudio o trabap, daro y conciso, se recomienda no usar abreviaciones, siglas o acrénimos
Se recomienda usar letra ARIAL en NEGRITA y al menos de 36 puntos. No mas de 15 palabras

AUTORES, FILIACION Y ENCABEZAMIENTOS

De menor tamafio que el titulo se recomienda tamario 30 y en NEGRITA. Mismos autores que en el texto, se puede incluirel

Departamento
ABSTRACT RESULTADOS
En los textos se aconseja usar un tamado de 20 Resumen de los resultados obtenidos
puntos y NUNCA en Negrka Seleccidn de los datos mas relevantes y mas relacionados
con &l objetivo del estucho

lNTRODUCClON Evitartextos Largos y con muchos datos

Se pueden inclulr, tablas, figuras, grafica, guardando

Sirve para fambarizar al lector, debe set corta los armonia con ol texto. Usar colores no muy vivos Fig2 S 05 uno bioorafa, figera of 4030 en fe
A5PActos que contiens; A1 Titwio breve expicandoa grafca Aparece en la pane parte infenoe
« Antacedentes y revisidn del tema SUpenOr & 300 rateas
- : CONCLUSIONES
Ohvos b : e Lt
- Definiciones - discusion
En los textos se aconseja usar un tamafio de 13- T ” i .
20 puntos y NUNCA en Negnta
Figt. TR0 rove expicandd la Qratce. ADare o0 la pare BlBLlOGRAF'A
BUPOrOr sl 500 Qrafcas
No 03 0bigatono, peco s conversente. Se
deben seleccionar las mas importantes
METODOLOGIA ﬁ
Dscioada  cnedais y odka sosoaa o - AGRADECIMIENTOS
diseflo del estudho, como se Bevo a cabo, numeco s 5.0 0.0 ® No o3 0bigatono, pero s convensents. Se
de fases, varables Geben selecionar las mas importantes
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Ejemplos de poster

Una problematica comin en el drea de investigacion es la falta de
recursos al momento de realizar  experimentos, esto
pthdpalmmmporelmswelevadodedutosmnptms
quimicos, tales como soluciones de oro y platino para
recubrimientos, asi como compuestos bioldgicos coma bacterias, |
plasmidos de ADN y proteinas .

Se determina por medio de la técnica
de voltamperometria ciclica

La superficle se recubre con negro de
platino mediante la técnica de
cronopotenciometria  (intensidad de
corriente constante).

El disedo de la celda se lleva a cabo en
el software libre Sketchup free 2015%.

Disefiar celdas electroquimicas de bajo volumen (microescala) |

preparadas usando la técnica de modelado por deposicion

fundida (impresién 3D) para realizar medidas de espectroscopia

de impedancia electroquimica.

. Dlulhr celdas clocwqumkas en las euam sea posbh variar

) entre el el delado por
deposlclén fundida.

. nulluf mdldas de espectroscopla  de  impedancia

. imica en superficies de oro y platino (superficies

plaﬁnludas), usando diferentes distancias usando las celdas

Compam los resultados obtenldos en las celdas de bajo
volumen contra Itad di celdas

les para de inar la fiabilidad y precision de las
celdas fabricadas.

1) Nieto Calleja, E., Carrillo Chavez, M., & Gonzalez Muadas, R, M,
(2005). Nuevos de las
clenclas, 4.

2) Ordufio Fragoza, O., & Cafes Carrasco, M. (2006). Quimica en
Microescala. Sonora: UniSon.

Los polimeros empleados durante la
impresion de la misma son: acrilonitrilo
butadieno estireno  (ABS) y dacdo
polilactico {PLA).

“Se llevara a cabo medidas de espectroscopia
de impedancia electroquimica {EIS).

Se compararan los resultados obtenidos
en las celdas de bajo volumen contra
resultados obtenidos mediante celdas
convencionales.

Superficles sobre las cuales se llevara a cabo las técnicas
electroquimicas: Oro y platino

Tiempo de deposicion de negro de platino (platinizado)
Distancia entre electrodos.
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